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H. Giese

Wir suchen eine engagierte stud. Hilfskraft, die Interesse an einer spannenden

Schnittstelle zwischen mikrotechnischer Prozessierung im Reinraum und der

anwendungsnahen Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) mitbringt.

Du unterstützt uns beim Herstellungsprozess mittels Laserstrahl- und

Graustufenlithografie, insbesondere bei der Belichtung und Entwicklung

mikrooptischer Strukturen. Parallel arbeitest du an der Auswertung belichteter

Strukturen mit KI-Methoden, etwa durch Bildverarbeitung und Machine Learning.

Ziel ist es, die Prozessierung und Analyse intelligent zu verknüpfen und

schrittweise zu automatisieren.

Bei Bedarf lassen sich hierbei interessante Fragestellungen für eine

Abschlussarbeit finden.

Bitte vollständige Bewerbungsunterlagen per Mail zusenden.

0511/762-18386

giese@
impt.uni-hannover.de

Ab sofort

Mikrotechnische Fertigung und 
Simulation

HiWi-Stelle: KI-gestützte Analyse in der Laserstrahl- und 
Graustufenlithografie


